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V članku so nąvedeni ľeztlltati raziskave procesa laserskega površinskega kaĘenjajekla C45E pri
nanosu grafitnega absorberja na površini vzorcev. Pľoces laseľskega površinskega utrjevanja je
ovrednoten z meľjenjem IR sevanja, ki se širi z inteľakcijskega območja. Rezultati meritev potrjujejo
dobro korelacijo med napetostnim signalołn IR sevanja in dimenzijo mikľostłuktuľnih sprememb v
obdelovanem jeklu. Z debelino nąnosa absoľberja se spreminja absorptivnost laseľske svetlobe, kąľ se
odľažą v šiľini in globini kaljene sledi. Za pľimeľ laserskega površinskega kaĘenja je določena optimalna
debeliną grafitnega absorberja. Prav tako so na podlagi faktoľske analize in metode ortogonalnih
polinomov določene odzivne površine za napetostni signal IR sevanja ter za globino in širino kaĘene
sledi. ovrednotena je rązlika v absoľptivnosti med rązličnimi debelinami nQnosą gľafitnega absoľberja
na osnovi Ashby Sherclffivega modela.
o2010 Strojniški vestnik. Vse pľavice pridľžane.
Ključne bęsede: lasersko povľšinsko utrjevanje, IR sevanje, IR fotodioda' jeklo C45E
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Slika 6. Vpliv hitrosti pomika in debeline nanosa absoľbeľja na globino kaljene sledi
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